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外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及EIT成像检测技术领域，具体涉及一种EIT电极阵列及其制造
方法、及基于该电极阵列的装置，其中电极阵列由若干金属材料制成的
球形电极按照组合图形外观排列组合而成，球形电极通过焊料直接焊接
在PCB表面，形成在测量时接触生物体皮肤的测量电极；该电极阵列的
制造方法采用“锡膏”+“铜球”的方式，将电极焊接到PCB表面上；本发明
中的电极阵列，杜绝了传统的引线电极方式，减少噪声、干扰引入，电
路上杜绝了长线电缆的容性负载对信号的影响，其能实现产品小型化，
便于在小型移动设备、可穿戴产品上使用，同时，由于球形电极同皮肤
的接触为弧面形式，应用在智能手表上时，不仅加大了接触面积，而且
又不扎伤或者刺痛皮肤，测试体验效果好。
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